




























































专利名称(译) 超声波探头及其制造方法

公开(公告)号 US20200178941A1 公开(公告)日 2020-06-11

申请号 US16/212863 申请日 2018-12-07

[标]申请(专利权)人(译) 通用电气公司

申请(专利权)人(译) 通用电气公司

当前申请(专利权)人(译) 通用电气公司

[标]发明人 THIAGARAJAN NAVEENAN
LEE WARREN
RUSH BRIAN MAGANN

发明人 THIAGARAJAN, NAVEENAN
LEE, WARREN
RUSH, BRIAN MAGANN

IPC分类号 A61B8/00 G01N29/32 G01N29/22

CPC分类号 A61B8/4483 A61B8/56 A61B8/546 G01N29/226 G01N29/326 A61B8/4455 A61B8/4444

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

提出了超声波探头。 超声探头包括超声探头手柄。 此外，超声探头还包
括相对于超声探头手柄的一部分为整体的相变室，其中，相变室包括围
绕并延伸出密闭室延伸的密闭室壁和设置在密闭室壁内的材料，其中 该
材料被配置为响应于来自超声探针的部件的热量而改变相位。
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